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摘要(译)

薄膜沉积设备和使用其的有机发光显示设备。薄膜沉积设备包括静电吸盘，多个腔室;至少一个薄膜沉积组件;承运人;第一电源插头;
和第二个电源插头。静电卡盘包括具有支撑表面的主体，该支撑表面与基板接触以支撑基板，其中基板是沉积靶;嵌入体内并向支撑
表面施加静电力的电极;形成多个电源孔以暴露电极并形成在主体上的不同位置。
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